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摘要(译)

提供了一种用于激光转写(LITI)的施主基板和一种使用该施主基板制造有
机发光显示器的方法。将导电框架设置在施主基板的外部上并与防静电
层相连接。施主基板的导电框架与接地台相连接。在这个结构中，当用
LITI工艺形成有机层时，可控制静电的产生。
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